


























专利名称(译) 超声波探头布置

公开(公告)号 US20200015780A1 公开(公告)日 2020-01-16

申请号 US16/490314 申请日 2018-03-01

[标]申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦N.V.

当前申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦N.V.

[标]发明人 GEELEN PAUL JEAN
TE VELDE MART KORNELIS JAN
VAN HEESCH FRANCISCUS HENDRIKUS

发明人 GEELEN, PAUL JEAN
TE VELDE, MART KORNELIS-JAN
VAN HEESCH, FRANCISCUS HENDRIKUS

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4209 A61B8/4263 A61B8/4236 A61B8/4245

优先权 2017158732 2017-03-01 EP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声探头装置包括用于施加到表面上的保持器，安装在该保持器上方的
壳体和探头载体。 壳体具有内部引导表面，该内部引导表面包括球的一
部分，并且探针载体包括盘，该盘具有围绕该盘的外边缘的外部引导表
面，该外部引导表面包括球的一部分。 探针支架可在外壳内滑动，并使
内，外导向表面接触。 超声探针由探针载体携带，并与表面接触，例如
表面。 皮肤。 这种布置使探头可以保持在所需的方向，以便临床医生可
以免提工作。 圆盘设计使不同的探头设计可以与相同的基本支架和外壳
设计一起使用。
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